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日	 時： 	 2016 年 11 月 22 日（火）16:30	 -	 18:10	 
場	 所： 東京大学工学部 3号館 8階 8B04号室 
連絡先： 東京大学大学院工学系研究科 

加藤	 隆史	 kato@chiral.t.u-tokyo.ac.jp 

Takashi Kato, The University of Tokyo 

Prof. Dirk J. Broer 
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Dr. Danqing Liu 
Eindhoven University of Technology 
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“Dynamic Surface Topographies at  

Liquid Crystal Network Coatings” 


